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Liebe Kinder, liebe Eltern,

im Zuge der schrittweisen Wiedererdffnung mochten auch wir in der JFE in der Mansarde mit
einzelnen, geschlossenen Angeboten in festen Kleingruppen starten.

Wir versichern lhnen, dass wir als Einrichtung auf die Abstands- und HygienemaRnahmen
bedacht sind. Trotzdem kdnnen wir, besonders bei jungeren Kindern, nicht garantieren, dass
diese den Mindestabstand von 1,5m immer einhalten. Wir werden dies in unseren Angeboten
stetig eintben und die Kinder dazu auffordern.

Um maogliche Infektionsketten nachvollziehen zu kdnnen, sind wir dazu angehalten Kontaktlisten
von den Besucher*innen zu fuhren. Die Gruppen stellen wir fest zusammen, hier wechseln weder
Kinder noch Betreuer*innen fur die Dauer des Angebotes. Eltern kdnnen die Einrichtung nicht
betreten. Ein Bringen bzw. Abholen kann vor der Einrichtung stattfinden. Bitte haben Sie
Verstandnis, dass zurzeit nicht alle Anfragen berUcksichtigt werden kdnnen.

Des Weiteren bitten wir darum, einen Mund- und Nasenschutz mitzugeben. Gegebenenfalls auch
ein kleines Getrank und etwas flr den kleinen Hunger, da wir keine Nahrungsmittel und Getranke
ausgeben durfen. Ihr Kind erhalt von uns eine kleine Karte. Darauf ist festgehalten, zu welcher
Zeit lIhr Kind in die JFE in der Mansarde kommen kann. Bitte schicken Sie lhr Kind nur zu der
angegebenen Zeit zu unserer Einrichtung.

Bei Fragen zu dem Angebot oder zu den HygienemaRnahmen, melden Sie sich gerne bei uns:
JFE in der Mansarde

Koordination: Julia Horn

Tel.: 01738863068 & 030 - 53678970

Email: jfe-mansarde@fippev.de

Hiermit melde ich mein Kind fur ein Angebot in der JFE in der Mansarde an:

Name des Kindes:

Schule, Klasse:

Name der Sorgeberechtigten:

Anschrift:

Telefonnummer:

Unterschrift:

Ich versichere hiermit, dass ich mit meinem Kind Uber die bestehenden Hygienevorschriften
gesprochen habe.

Datenschutzhinweis:

Die Daten werden fur die Dauer von vier Wochen nach dem letzten Kontakt

Aufbewahrt und anschliefend vernichtet.



